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SONDA DE ALTA RESOLUCAO PARA ESTRUTURAS
NANOMETRICAS

“DISPOSITIVO METALICO PARA
MISCROSCOPIA E ESPECTROSCOPIA
OPTICA DE CAMPO PROXIMO E
++ METODO DE FABRICAC;AO DO MESMO”

Estagio de desenvolvimento: Intermediario (Testes em laboratério)

Descricéao

Dispositivo metalico para sonda, que apresenta pelo menos um desbaste préximo ao seu apice,
para uso, preferencialmente, em microscopia e espectroscopia Optica de campo préximo. O
dispositivo compreende um corpo Unico e o ajuste da posicdo do desbaste em relacédo ao apice

da sonda permite sua utilizacdo em diferentes frequéncias de luz.

Vantagens

+ possibilita melhor acoplamento com o campo elétrico da luz com polarizagéo;

+ possibilita a sintonizacdo da absorgéo para a frequéncia da luz utilizada;

» proporciona condi¢des préprias para a geracao de ressonancia de plasmons de superficie
localizados (LSPR) com energia especifica;

+ proporciona melhoria da eficiéncia 6ptica;

* apresenta alta reprodutibilidade;

» permite analisar, com alta resolucao, estruturas de dimensdes nanométricas.
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